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Ubergabe Zuwendungsbescheid ,,Science and Technology Academy*
zur Fachkraftesicherung in Schleswig-Holstein

Datum: 19.01.2024, 9:30 - 10:30 Uhr

Ort: Technische Fakultat der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (CAU)
Kaiserstr. 2, 24143 Kiel, Gebaude C (ZEVS), Raum 03.025 (Kolloquium)

Moderation:  Prof. Dr. Rainer Adelung, CAU

Der Fachkraftemangel beeinflusst die Wettbewerbsfahigkeit und das zukinftige Wachstum der
Unternehmen in Schleswig-Holstein. Um die Zukunft der Wirtschaft in der Region zu sichern,
sind innovative Ansatze und gezielte Strategien zur Gewinnung und langfristigen Bindung von
hochqualifizierten Fachkraften erforderlich. Das Projekt ,Science and Technology Academy*
(STA) an der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (CAU) will Masterstudierende durch die
Vermittlung von Patenschaften frihzeitig an regionale Unternehmen binden und so langfristig in

Schleswig-Holstein halten.

Programm:

09:30 Begrufung

- Prof. Dr. Eckhard Quandt, Vizeprasident fur Forschung, wissenschaftliche Infrastruktur

und Transfer, CAU

- Prof. Dr. Martina Gerken, Prodekanin der Technischen Fakultat, CAU

09:40 Rede/GruBwort des Staatssekretars

- Staatssekretar Tobias von der Heide, Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,

Technologie und Tourismus
09:45 Vorstellung der Science and Technology Academy

- Prof. Dr. Rainer Adelung, Funktionale Nanomaterialien, Projektleiter STA, CAU
09:55 Bedeutung der STA aus Sicht innovativer Unternehmen aus Schleswig-Holstein

- David Benning, Semikron Danfoss GmbH
- Dr. Rodrigo Lima de Miranda, Acquandas GmbH
- Dr. Iris Hayes, Phi-Stone AG

10:10 Gelegenheit fir Rickfragen, anschlielend:
Ubergabe des Zuwendungsbescheids und Fototermin
Netzwerkmaoglichkeit bei einem kleinen Imbiss

10:30 Offizielles Ende der Veranstaltung

Organisation:

Dr. Christian Ohrt

NINa SH

E-Mail: ohrt@nina-sh.de

Julia Siekmann
Presse- und Offentlichkeitsarbeit
E-Mail: jsiekmann@uv.uni-kiel.de
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